
Аннотация 
 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности в инновационной деятельности 

производственных предприятий» входит в образовательную программу высшего образования 

– программу магистратуры по направлению подготовки/ специальности 27.04.01 

«Стандартизация и метрология» направленности «Метрологическое обеспечение 

интеллектуальных процессов и производств». Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ОПК-5 «Способен проводить патентные исследования, определять формы и методы 

правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности в области 

развития стандартизации и метрологии» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями 

патентоведения, изобретательства, правовой охраны и использования объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе объектов промышленной собственности. 

Приведены структура, правила оформления, порядок подачи и экспертизы заявок на выдачу 

патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также свидетельств на 

товарные знаки (знаки обслуживания), о государственной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. Дана 

общая характеристика и виды научно-технической информации, особое внимание уделено 

содержанию и использованию патентной информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 
 


